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폴리올공정은 은 입자의 환원을 제어하는 가장 대중화된 방법이다. 이 공정으로 다양한 은 

입자의 환원 형상 연구가 진행되어 왔다. 최근 은 나노선의 활용 가능성이 확대되면서 폴리

올 공정을 통한 은 나노선 합성이 활발하게 진행되었다. 시트산 염 환원법은 폴리올 공정보

다 손쉽게 은 나노선의 합성이 가능하지만 까다로운 합성 조건 때문에 잘 쓰이지 않는 방법

이다. 본 연구에서는 위 두가지 공법의 다양한 형태의 은 입자 환원조건에 맞추어 탄소섬유

의 표면상에 은 입자를 형성시켜 FE-SEM을 통하여 확인하였다.  


